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Проблемы метрологического обеспечения в области оптико-электронного приборостроения и пути 
их решения 
 
Сформулированы проблемы, связанные с работой метрологических служб, на предприятиях оптико-электронного 
приборостроения. Предлагаются пути решения проблем и рекомендации для их минимизации и устранения. 
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Patsan A.V., Shaburova A.V. Measurement assurance challenges in optoelectronic instrument-making and the 
ways to overcome them 
 
The paper discusses the challenges faced by measurement assurance services of optoelectronic instrument-making 
enterprises and offers the ways to overcome them and recommendations for their minimization and elimination.  
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